TECHNIK USLUG KOSMETYCZNYCH SEM. 4

Zajecia odbywaja sie w Collegium Witelona ul. Sejmowa 5a

DATA 8.00 8.50 9.40 10.30 | 11.20 | 12.10 | 13.00 | 13.50 | 14.40 | 15.30 | 16.20 | 17.10 | 18:00 | 18:55 19:40
8.45 9.35 10.25 | 11.15 | 12.05 | 1255 | 13.45 | 14.35 | 15.25 | 16.15 | 17.05 | 17.55 | 18.45 | 19:35 20:20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

07.09.2024 | zD | zD | zD | zD | zD | zD | zZD | ZD | ZD
2.

08092024 | ZzD | zD | zD | zD | zD | zD | zZD | ZD | ZD
3.

28.09.2024 | KC | KC | KC 1 KCH KC 1ol pm [ pm | Pm | Pm | P
4.

29.09.2024 ZD | zD | zD | ZD | ZD
5.

12.10.2024 ZC | zc | zc | zc | zZcC
6.

13.10.2024 Z2C | z¢ | zc | zc | zcC
7.

26.10.2024 ZC | zc | zc | zc | zc
8.

27.10.2024 Z2C | z¢c | z¢c | zZC KC | KC | KC | KC | KC
9. KD | KD KD | KD | KD | KD

09.11.2024
1o KC | KC | KC | KC | KC | SP | sP

10.11.2024 PM | PM | PM | PM
11.

23.11.2024 | ZzD | zD | zD | ZzD | ZD | ZD
12. sP|sp| sp | sp | sp | sp

24.11.2024
13. KD | KD |KD |KD |KD |KD

07.12.2024 PM | PM | PM | PM | PM
14.

08.122024 | ZzD | zD | zD | zD | zD | ZD | ZD | ZD
15.

14122024 | ZD | ZzD | zD | zD | ZD | ZD | zD | ZD | zC | ZC | ZC
184 15.12.2024

e ZD | zD| zD | zD | ZD | ZzD | ZzD | ZD | zC | zC | ZC
17. KD |KD | KD | KD |KD |KD

11.01.2025 PM | PM | PM | PM | PM
18. ZD | ZD ZC ZC
12.01.2025 | ZD | zD | zD | zD | ZD | ZD ZC | zc | zc
19. KD |KD | KD | KD |KD |KD

18.01.2025 KC | KC | KC | KC | KC
20. KD | KD |KD |KD |KD |KD

19.01.2025 ZC | zc | zc | zc | zc




TECHNIK USLUG KOSMETYCZNYCH SEM. 4

Zajecia odbywaja sie w Collegium Witelona ul. Sejmowa 5a

LEGENDA:

PRZEDMIOT LACZNA ILOSC GODZIN NAUCZYCIEL

ZD Zabiegi pielegnacyjne dtoni — 60 Natalia Z.
taczone z sem. 3

SP Stylizacja paznokci 10 Ewa G.

KD Kosmetyka pielegnacyjna 30 Ewa G.
ditoni- tgczone z sem. 3

KC Kosmetyka pielegnacyjna ciata 20 Izabela P.

PM, Pracownia manicure i pedicure 20 Ewa G.

ZC Zabiegi pielegnacyjne ciata 35 Natalia Z.
RAZEM: 175

UWAGA! W kazdym miesigcu wymagane jest co najmniej 50% obecnosci. Ponadto z kazdego
przedmiotu w semestrze nalezy mie¢ co najmniej 50% obecnosci - podstawa do dopuszczenia do
egzamindéw semestralnych!



